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(54)实用新型名称

振动送料盘

(57)摘要

一种振动送料盘，包括圆振振体和位于所述

圆振振体上的具有螺旋式上升料道的圆振料盘，

在所述圆振料盘的圆周上至少设有一个与圆周

相切的器件出口，在器件出口上设有出料轨道高

度限位块，所述出料轨道高度限位块的下底面与

所述出料轨道一起限定器件厚度,所述器件厚度

被设置成仅让单个器件通过，在所述出料轨道高

度限位块的靠近来料的一侧设有一朝向圆振料

盘内侧的导料斜面，所述导料斜面与器件前进方

向的垂直线的夹角β在15度-75度之间选择。本

实用新型可以从根本上解决器件在器件出口与

直振轨道的结合处出现的堆料或堵料问题。
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1.一种振动送料盘，包括圆振振体（1）和位于所述圆振振体（1）上的具有螺旋式上升料

道（21）的圆振料盘（2），其特征在于：在所述圆振料盘（2）的圆周上至少设有一个与圆周相

切的器件出口（22），在器件出口（22）上设有出料轨道高度限位块（25），所述出料轨道高度

限位块（25）的下底面（251）与所述出料轨道（24）一起限定器件厚度（H）,  所述器件厚度（H）

被设置成仅让单个器件通过，在所述出料轨道高度限位块（25）的靠近来料的一侧设有一朝

向圆振料盘（2）内侧的导料斜面（252），所述导料斜面（252）与器件前进方向（G）的垂直线

（253）的夹角（β）在15度-75度之间选择。

2.根据权利要求1所述的振动送料盘，其特征在于：在所述圆振料盘（2）的出料轨道

（24）的外侧壁（262）上靠近所述导料斜面（252）设有吹气针（26），所述吹气针（26）的出气口

（261）位置被设置成高于单层器件厚度（H），且吹出的气体不影响单层器件的移动。

3.根据权利要求1或2所述的振动送料盘，其特征在于：在所述器件出口（22）处设有一

台阶（23），所述台阶（23）分为外侧台阶平台（231）和内侧台阶平台（232），所述出料轨道高

度限位块（25）设在所述台阶（23）上。

4.根据权利要求3所述的振动送料盘，其特征在于：所述外侧台阶平台（231）的上平面

高于所述内侧台阶平台（232）的上平面。

5.根据权利要求1、2或4所述的振动送料盘，其特征在于：所述器件出口（22）的出料角

度在0度-65度之间选择。

6.根据权利要求3所述的振动送料盘，其特征在于：所述器件出口（22）的出料角度在0

度-65度之间选择。

7.根据权利要求1、2或4所述的振动送料盘，其特征在于：所述器件出口（22）连接有直

线输送轨道（3）。

8.根据权利要求7所述的振动送料盘，其特征在于：所述直线输送轨道（3）是纯气动直

线输送轨道或带有直振源的直线输送轨道。

9.根据权利要求1、2或4所述的振动送料盘，其特征在于：在所述螺旋式上升料道（21）

的预定位置设有满料检测器件（211）和吹气孔（212），所述满料检测器件（211）与控制电路

电性连接，当满料检测器件（211）检测到器件存在，且停留了预定时间，所述控制电路控制

吹气孔（212）吹气，将器件吹入圆振料盘（2）内。

10.根据权利要求9所述的振动送料盘，其特征在于：所述满料检测器件（211）是光电检

测器。
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振动送料盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种供料器件，具体地说是一种用来输送物料的振动送料盘。

背景技术

[0002] 振动送料盘是一种自动组装或自动加工机械的辅助送料设备，振动送料盘广泛用

于轻工机械和电子电器等行业。传统的振动送料盘，包括圆振振体和位于所述圆振振体上

的具有螺旋式上升料道的圆振料盘，在所述圆振料盘的圆周上设有与圆周相切的器件出

口，紧接着所述器件出口设有直振轨道，现有的振动送料盘在器件出口与直振轨道的结合

处经常会出堆料或堵料，虽然，在该结合处设有吹气针，可将部分器件吹回圆振料盘内，但

也不能从根本上解决堆料或堵料的问题。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型向社会提供一种可以从根本上解决器件在器件出

口与直振轨道的结合处出现的堆料或堵料问题的振动送料盘。

[0004] 本实用新型的技术方案是：提供一种振动送料盘，包括圆振振体和位于所述圆振

振体上的具有螺旋式上升料道的圆振料盘，在所述圆振料盘的圆周上至少设有一个与圆周

相切的器件出口，在器件出口上设有出料轨道高度限位块，所述出料轨道高度限位块的下

底面与所述出料轨道一起限定器件厚度H,  所述器件厚度H被设置成仅让单个器件通过，在

所述出料轨道高度限位块的靠近来料的一侧设有一朝向圆振料盘内侧的导料斜面，所述导

料斜面与器件前进方向G的垂直线的夹角β在15度-75度之间选择。

[0005] 作为对本实用新型的改进，在所述圆振料盘的出料轨道的外侧壁上靠近所述导料

斜面设有吹气针，所述吹气针的出气口位置被设置成高于单层器件厚度H，且吹出的气体不

影响单层器件的移动。

[0006] 作为对本实用新型的改进，在所述器件出口处设有一台阶，所述台阶分为外侧台

阶平台和内侧台阶平台，所述出料轨道高度限位块设在所述台阶上。

[0007] 作为对本实用新型的改进，所述外侧台阶平台的上平面高于所述内侧台阶平台的

上平面。

[0008] 作为对本实用新型的改进，所述器件出口的出料角度在0度-65度之间选择。

[0009] 作为对本实用新型的改进，所述器件出口连接有直线输送轨道。

[0010] 作为对本实用新型的改进，所述直线输送轨道是纯气动直线输送轨道或带有直振

源的直线输送轨道。

[0011] 作为对本实用新型的改进，在所述螺旋式上升料道的预定位置设有满料检测器件

和吹气孔，所述满料检测器件与控制电路电性连接，当满料检测器件检测到器件存在，且停

留了预定时间，所述控制电路控制吹气孔吹气，将器件吹入圆振料盘内。

[0012] 作为对本实用新型的改进，所述满料检测器件是光电检测器。

[0013] 本实用新型由于采用了在器件出口上设有出料轨道高度限位块，所述出料轨道高
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度限位块的下底面与所述出料轨道一起限定器件厚度H,  所述器件厚度H被设置成仅让单

个器件通过，在所述出料轨道高度限位块的靠近来料的一侧设有一朝向圆振料盘内侧的导

料斜面，所述导料斜面与器件前进方向G的垂直线的夹角β在15度-75度之间选择的结构，这

样，当多余器件到达器件出口后，由于器件厚度H仅让单个器件通过，被堆积在出料轨道高

度限位块前侧的器件，会被导料斜面导回圆振料盘内。另外，在所述圆振料盘的出料轨道的

外侧壁上靠近所述导料斜面设有吹气针，所述吹气针的出气口位置被设置成高于单层器件

厚度H，可以将大部分的堆积器件吹回圆振料盘内，如此，从根本上解决了器件在器件出口

与直振轨道的结合处出现的堆料或堵料问题。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型一种实施例的俯视结构示意图。

[0015] 图2是图1的另一视角立体结构示意图。

[0016] 图3是本实用新型器件出料角度示意图。

[0017] 图4是图1的侧视结构示意图。

[0018] 图5是图4中的A处放大结构示意图。

[0019] 图6是本实用新型的一种使用状态结构示意图。

[0020] 图7是本实用新型第二种使用状态结构示意图。

具体实施方式

[0021] 请参见图1至图5，图1至图5揭示的是一种振动送料盘，包括圆振振体1和位于所述

圆振振体1上的具有螺旋式上升料道21的圆振料盘2，在所述圆振料盘2的圆周上至少设有

一个与圆周相切的器件出口22，在器件出口22上设有出料轨道高度限位块25，所述出料轨

道高度限位块25的下底面251与所述出料轨道24一起限定器件厚度H,  所述器件厚度H被设

置成仅让单个器件通过，在所述出料轨道高度限位块25的靠近来料的一侧设有一朝向圆振

料盘2内侧的导料斜面252，所述导料斜面252与器件前进方向G的垂直线253的夹角β在15

度-75度之间选择。

[0022] 采用出料轨道高度限位块25限定单个器件出料，并采用导料斜面252将多余的料

重新导回圆振料盘2内，可以有效地解决器件在器件出口22处堆积和堵料的问题。

[0023] 优选的，在所述圆振料盘2的出料轨道24的外侧壁262上靠近所述导料斜面252设

有吹气针26，所述吹气针26的出气口261位置被设置成高于单层器件厚度H，且吹出的气体

不影响单层器件的移动。本实施例的吹气针26是常吹的吹气针，可以在器件移动的过程中

就解决部分堆料的问题，以减轻导料斜面252的压力。

[0024] 优选的，在所述器件出口22处设有一台阶23，所述台阶23分为外侧台阶平台231和

内侧台阶平台232，所述出料轨道高度限位块25设在所述台阶23上；所述外侧台阶平台231

的上平面高于所述内侧台阶平台232的上平面，且所述内侧台阶平台232的上平面低于器件

27的厚度H。采用外侧台阶平台231的上平面高于所述内侧台阶平台232的上平面的结构，更

加有利于器件在吹气针26和导料斜面252将器件导回圆振料盘2内。

[0025] 优选的，所述器件出口22的出料角度在0度-65度之间选择（见图4），当器件27以0

度-65度中的任意角度到达器件出口22时，则相应的直线输送轨道3的轨道角度也与器件出
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口22的出料角度相适应。

[0026] 本实用新型中，在所述螺旋式上升料道21的预定位置设有满料检测器件211和吹

气孔212，所述满料检测器件211与控制电路电性连接，当满料检测器件211检测到器件存

在，且停留了预定时间，所述控制电路控制吹气孔212吹气，将器件吹入圆振料盘2内。所述

满料检测器件211可以是光电检测器。当器件27通过光电检测器时，器件27会遮挡光电检测

器的发射光，光电接收器的光值小于控制电路的预定值，且器件27停留的时间达到或超过

预定时间时，所述控制电路控制吹气孔212吹气，将器件吹入圆振料盘2内。

[0027] 请参见图6和图7，本实用新型在使用时，所述器件出口22连接有直线输送轨道3；

直线输送轨道3可以1条（图6），也可以是2条（图7），当然，直线输送轨道3还可以3条以上的

结构，如3-5条等结构，只要布置合理就行。

[0028] 本实用新型中，所述直线输送轨道3是纯气动直线输送轨道或带有直振源的直线

输送轨道。

[0029] 本实用新型中的带有直振源的直线输送轨道是现有的直线输送轨道，其结构不在

这里赘述；本实用新型中的纯气动直线输送轨道在本人申请的另外一份专利文献有详细记

载，其结构不在这里赘述。
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图1

图2
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图3

图4

图5
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图6

图7
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